Pfiloha ¢&. 5: Doprovodny program k 30. vyro¢i zalozeni kurzd vakuové techniky na SSIER Roznov pod Radhostém

Doprovodny program k 30. vyro¢i kurzti vakuové techniky
na SSIER v RoZnové pod Radhostém
dne 19. ¢ervna 2024

CASOVY PLAN

8:00-8:45  Osvétova prednaska pro studenty SSIER (mistnost ¢. 101)
Uplatnéni vakuové techniky ve védé a pramyslu,
vyuziti produktli vakuovych technologii v kazdodennim Zivoté
RNDr. Martin Jefab, Ph.D., Ustav fyziky plazmatu AV CR, Praha

8:50-9:00 Informace pro studenty SSIER o moZnostech uplatnéni (mistnost €. 101)
Regionalni firmy vyuzivajici vakuové technologie
Ing. Karel Bok, RoZznov pod Radhostém

9:00-9:35  Osvétova predndaska pro studenty SSIER (mistnost €. 101)
Predstaveni spolecnosti On Semiconductor Czech Republic, s.r.o.
RNDr. Petr Panek, Ph.D., On Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

10:00 - 13:00 Prezentace vyrobci a dodavatel vakuové techniky
Cesky metrologicky institut Brno
lonbond Czechia, s.r.o., Dolni Becva
Edwards, s.r.o., Lutin
On Semiconductor Czech Republic s.r.o., RoZznov pod Radhostém
Sensit s.r.o0., RoZznov pod Radhostém
Vakuum servis s.r.o., RoZznov pod Radhostém

14:00 — 16:00 Slavnostni setkdani pfi prileZitosti tficeti let trvani kurzd na SSIER

sborovna Skoly

Program:

Ing. Milada Chamillov4, feditelka SSIER
Strucna historie skoly, sou¢asné zaméreni

Ing. Karel Bok, spoluorganizator kurz( vakuové techniky
Historie kurz(i vakuové techniky na SSIER

Ing. Iva Jungwirthova, mistopredsedkyné vyboru Ceské vakuové spoleénosti
Zdravice a predstaveni Ceské vakuové spoleénosti

RNDr. Petr Panek, Ph.D., On Semiconductor Czech Republic, s.r.o., RoZznov p.R.
Spoluprace spole¢nosti On Semiconductor se skolou

Neformalni setkani hostd, pohosténi



